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Objectifs
- Assurer la maintenance des systemes complexes de 1'automobile nécessitant la mise
en oeuvre des outils de diagnostic adaptés. Son champ d’application inclura les
systémes et dispositifs de nouvelles générations et prendra en compte 1'évolution
constante des technologies,
- Dans tous les cas, il s'agira d'effectuer un diagnostic instrumenté suivi dune
Iintervention de maintenance dans une démarche visant des objectifs de qualité totale.

Qualité requise
- Vous envisagez de travailler dans la maintenance des vehicules et de faire un métier
ou les contacts avec la clientele sont nombreux.
Conditions d’admission
- Elle est destinée a des éleves ayant déja un CAP du secteur de la maintenance de
véhicules et souhaitant poursuivre avec une spécialisation dans ce domaine.
Périodes de formation en entreprise
+ Durant cette année de formation , 12 semaines seront consacrées aux stages en
entreprise.

Contenu de la formation
- 400 heures d’enseignement professionnel.
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Et apres ?
- Entrée sur le marché du travail dans un garage automobile ou poids lourds ou
secteur de la maintenance d'engins de travaux publics (loueur ou garage).

Les admissions sont possibles, tout au long de l'année, selon les places disponibles.

Les éléves peuvent étre accueillis au sein de l'internat éducatif et scolaire rattaché
a l'établissement.

Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes et equipes.
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